




























专利名称(译) 免疫层析法

公开(公告)号 US8043866 公开(公告)日 2011-10-25

申请号 US12/285119 申请日 2008-09-29

[标]申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

当前申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

[标]发明人 OYAMADA TAKAYOSHI
KATADA JUNICHI

发明人 OYAMADA, TAKAYOSHI
KATADA, JUNICHI

IPC分类号 G01N33/53

CPC分类号 G01N33/558 Y10S435/81 Y10S436/808

优先权 2007254176 2007-09-28 JP

其他公开文献 US20090111196A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明的一个目的是提供一种免疫层析法，该方法能够快速检测通过常
规免疫层析法不可能分析的分析物的超痕量。本发明提供一种免疫层析
法，其包括在多孔载体上显影分析物和标记物质，所述分析物和标记物
质用针对混合状态的分析物的第一结合物质修饰，并在多孔载体上的反
应位点捕获分析物和标记物。载体，其具有针对分析物的第二结合物质
或能够与分析物结合第一结合物质的物质，以检测分析物，其中标记物
质具有1μm以上且20μm以下的平均粒径被检测到。
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